Padre Agostino Gemelli (1878-1959) ¢ una delle figure pit importan-
ti del movimento cattolico del Novecento: medico, psicologo e acca-
demico, ha creato nel 1921 e diretto a lungo una istituzione centrale
per la cultura del nostro Paese, I'Universita Cattolica del Sacro Cuore.
Questo volume prende in esame un momento fondamentale della sua
vita: nel 1903 il giovane e promettente scienziato Edoardo Gemelli,
gia vicino alle idee del positivismo e del socialismo, sposa la fede cat-
tolica ed entra nell’Ordine dei Frati Minori di san Francesco. La sua
scelta apre un doloroso conflitto con la famiglia e provoca uno scan-
dalo (viene definita dalla stampa come il «suicidio di un’intelligenza»).
Nel corso della sua vita Gemelli ¢ stato sempre molto reticente nel
fornire qualche notizia su questa esperienza, distinguendosi cosi dai
molti convertiti che in quegli stessi anni non esitarono a raccontarla
in pubblico, per rafforzare il prestigio della Chiesa. E percio preziosa
la ricostruzione di Luciano Pazzaglia, che documenta i vari momenti
del processo di conversione di Gemelli. Le lettere da lui indirizzate a
persone fidate e amiche come Ludovico Necchi e don Giandomenico
Pini consentono di penetrare il travaglio interiore e di registrare i con-
trastanti sentimenti vissuti dal giovane Edoardo: ne esce un Gemelli
sconosciuto, incerto e bisognoso di qualcuno che lo aiuti a uscire dalle
proprie inquietudini; tormentato dall’ansia di capire quale strada in-
traprendere per rispondere all’appello di Dio.
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